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Abstract (en)
1. Device for the transmission of thermal energy into a space filled with matter, wherein an electrode for the beaming of a high-frequency field
projects into the space and is connected to a high-frequency generator controlled by a power switch, characterised in that a coil resonator is set
directly on the electrode and the electrode is tuned to this.

Abstract (de)
Insbesondere in den geschlossenen Raum von Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen muß thermische Energie für den Betrieb solcher Maschinen
eingebracht werden. Dies muß entweder so geschehen, daß die eingebrachte Energie für die Durchführung des Arbeitsprozesses selbst ausreicht
oder aber als Zündenergie für die Zündung eines zu verbrennenden Mediums ausreicht, wobei dann das verbrennende Medium die notwendige
thermische Energie einbringt. Hierzu wird vorgeschlagen, daß im Medium selbst, mittels eines Hochfrequenzfeldes ein Plasma gezündet und dessen
Energie über die Energie und/oder Frequenz des Hochfrequenzfeldes geregelt wird.
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